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微量水

MODEL 4010BR是一款先进的TDL微量水分测定仪，结合了创新的专利技
术和卓越的设计，可提供无与伦比的性能和可靠性，同时保持低成本。 这款
TDL激光分析仪是工程师和测量技术人员在要求准确性和可靠性的天然气流
中关键H2O测量中的第一选择。

- 量程：0.25 – 20.0 lbs (5.25 – 420 ppm) H2O
- 输入样气压力：1.0  20.0 psig (0.07  1.4bar)
- 操作温度： 20°F to 120°F (–6.7°C to 49°C)
- 响应时间： <2 sec
- 精度： ±1% of range or ±0.25 lbs (±5.25 ppm) of H2O, whichever is greater
- 防爆认证：CSA-approved for Class 1, Div.1, Groups C & D, T3A
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T-2 T-4 P-2 P-3 P-4 P-5
Max Range

Min Range

Min Detection

Special

0 - 10,000 ppm

0 - 5 ppm

0.05 ppm

0 - 10,000 ppm

0 - 5 ppm

0.05 ppm

0 - 50%

0 -1,000 ppm

10 ppm

0 - 25%

0 - 1,000 ppm

100 ppm

0 - 100%

0 - 1.0%

1,000 ppm

0 - 25%

0 -1,000 ppm

100 ppm

适用于低至–40°F的极端寒冷天气或恶劣环境条件下的应用。 

预处理配件  保护配件   

样气泵

EXTREME WEATHER 
ENCLOSURE PROTECTIVE CARRY CASE

LRP

LRP WITH
REGULATOR

   氧气传感器

FIXED 
SAMPLE PUMP

Sensor Type Low Range High Range

Max Range

Min Range

Min Detection

0 - 200 ppm

0 - 10 ppm

0.1 ppm

0 - 2000 ppm

0 - 100 ppm

0.1 ppm

PORTABLE SAMPLE
PUMP

LRP 
with DEMISTER

DEMISTER II

Conditions
<10 ppm H

2
S

100% CO
2

<500 ppm H
2
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100% CO
2

O
2
 in 

inert gas

Up to 

100% CO
2

Enriched 

Oxygen

<500 ppm H
2
S

100% CO
2
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AMI使用专有的制造技术来生产获得专利的电化学氧传感器。 加利福尼亚州科斯塔梅萨工厂生产的每个传感器都经过一系列性能测试，
包括在多个温度范围内的响应时间，噪声，漂移和线性度，以确保它们满足我们严格的质量标准。
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注意：对于高CO2背景气体，O2分析仪必须在出厂时已含有附加的程序。
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AMI的预处理配件可防止液体（例如乙二醇，水，压缩机油或其他液体）
损坏，这些液体会损坏分析仪。 垂直安装的除雾器可降低饱和气体温度
并冷凝出液体。 LRP独特的膜可让气流通过，同时防止液体通过。
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样品泵在环境压力或低至–7 psig的压力下抽取样品。 设计满足
Class I，Div 2，Group C＆D的要求。

autho_000
Typewritten Text




